科研作品：1.采用自编的程序计算折射率
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（a）电子束蒸发ZnS薄膜折射率随波长的色散曲线，随基片温度升高，折射率增加。（b）热蒸发ZnS薄膜在600nm处的折射率随膜厚的增加而增加。
2.双单波长法（DWM）与光点极值法（TPM）理论设计与实际镀制的光谱曲线对比
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图.规整膜系理论与实验测量光谱图 (a) 双单波长法 (b) 极值法
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图.双单波长法和极值法监控的短波通，长波通滤光片透射光谱对比

个 人 简 历

[image: image6.png]
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性    别： 男            民    族：汉     生源地址：福建南平 

出生年月：1982年6月    婚姻状况: 未婚   政治面貌：清    白 

学    历：硕 士                     毕业院校：福建师范大学

所学专业：光 学                     研究方向：  薄膜光学  
指导老师：赖发春教授            工艺指导：林永钟，林坚研究员
联系电话: 0591-87634521 ，13075806286    
E-mail:  wuxiaochun033@163.com  

信 念：做一行爱一行！    目 标：得到认同是我最大的奋斗目标！


1. 不同工艺参数和沉积条件对薄膜折射率的影响；
2. 提出双单波长监控方法来提高光学监控的准确度；
3. 提高滤光片实际透射光谱与理论光谱的吻合度及重复性；
4. 初步研究电致变色和热致变色材料及ITO。

· 具备薄膜光学坚实的理论基础，能熟练运用 TFCalc, MASS，Macleod等软件设计各种膜系。并能应用自行设计的程序能计算单层介质膜的厚度,折射率和消光系数,且对生产实践有一定的指导作用。
· 掌握光控和晶振控制膜系的原理并能熟练应用，使用过北仪的光学多层镀膜机和沈阳的磁控溅射等多种镀膜设备，且熟悉以上仪器的工作原理、检修和日常维护。并能利用以上仪器按需制备各种滤光片。
· 熟练运用CSPM 4000原子力显微镜(AFM)，UV/VIS/NIR双光束分光光度计(Perkin Elmer Lambda 950)，日本岛津UV-2450，XRD衍射仪等大型精密检测设备。

2002.9—2006.7    福建师范大学物理系读书 本科学历理学学士学位

2006.9-- 至今     福建师范大学读硕士研究生      光学专业     



2006年5月研究生面试结束后即刻进入实验室学习镀膜工艺，两年来，刻苦努力勤奋向上，不但及早完成学业，且成果显著：

发 表 论 文：

1. Dual wavelengths monitoring for optical coatings, OPTICS EXPRESS（SCI,EI收录）
2. Optical inhomogeneity of ZnS films deposited by thermal evaporation, Applied Surface Science（SCI,EI收录）
3. Influence of thermal cycling on structural, optical and electrical properties of vanadium oxide thin films, Applied Surface Science（SCI,EI收录）
4. Effects of substrate temperature and annealing on the structure and optical properties of ZnS film, SPIE (SCI,EI,ISTP收录)

5. 膜厚对氧化钒薄膜结构和光学性质的影响，光学学报（EI收录） 
  （已接收）
荣 誉： 

·  2005～2006  校二等奖学金；
·  2007～2008  校第八届研究生科研成果特等奖；
·  2007～2008  校研究生一等奖学金；
·  2007～2008  校三好研究生标兵称号。

外语: 英语                    水平: 四级

普通话程度：二级乙等          计算机水平: 国家二级


感谢您的关注，感谢您给予机会，相信我们的合作是愉快的。
附：

自我介绍

我来自福建省南平市的一个偏远山村，家中排行老五，因此幼时没能享受城市的繁华和独生子女应有的待遇。但我很庆幸自己有一位勤劳能干的父亲和一为善良的母亲，母亲在我高考那年意外离去，而父亲凭着他的坚强，靠他那已经67岁高龄的身体帮我完成学业。我很感激他同时也很愧对他，感激他教我如何做人，愧对没能早日报答他。他要我继续深造我没能答应，因为孝敬他比我的学业重要，因此我放弃读博走上了就业之路。

我2002年9月考进福建师范大学，并于2006年7月以优异的成绩毕业，多次获得校二等奖学金。在这期间，我还担任了班长，所在的班级获得“校先进班级”的称号。2006年5月，我以第二名的成绩进入了福建师范大学物理与光电信息科技学院光学专业，师从赖发春教授。在赖老师的指导下，我五一节过完后就进入光学薄膜重点实验室学习工艺（导师对这些工艺不熟悉），在林永钟副研究员的细心指导下，很快就把工艺学会了。偶尔林坚老师也会过来指导。半年后，林老师因为家庭问题提早一年退休，仍下了整个实验室。由于在我之前只有一位师姐，她入学比我早，可进实验室比我迟，我同届的还有两位女生也是做镀膜的，可她们不愿意太早进实验室，因此实验室的设备就由我来负责。鉴于之前赖老师和林老师都没带学生，四台镀膜机只有一台比较正常，其它的都很少使用。学生多了，一台镀膜机是无法完成任务的，因此在导师的指导下，在金工实验室老师的配合下，经过一个多月的维修，其它三台镀膜机也正常运转。由于北仪早期的机台采用的是橡胶密封圈和油扩散泵，漏气和油污染成了最大的问题，经过两年多的实践，漏气问题的解决变得轻松。当然，实在无法解决只好请范经理过来帮忙。在同学看来，我就是一个机修工而不是位科研人员，但我自己觉得，破仪器也有破仪器的好处，锻炼了我们的动手能力，让我对仪器内部有了更深的了解。当然，这种旧仪器要想做出很好的科研成果是很难的。沈科仪的那台磁控比较新，自动化程度高，出的问题比较少，但一些机械故障都得靠自己解决。

除了完成自己的科研，负责这些仪器的日常维护和保养外，师姐、师妹们的镀膜实验也基本上是我帮他们完成的，其他老师和同学的光纤镀膜也是由我负责。由于导师担心原子力显微镜探针损坏，小组里薄膜的表面形貌都由我来扫描。另外，我还会使用UV/VIS/NIR双光束分光光度计(Perkin Elmer Lambda 950)，日本岛津UV-2450，XRD衍射仪。

导师很欣赏我的动手能力和勤劳认真的态度，也因此我和导师的关系特别好。他强调做科研要充分考虑现有仪器设备条件，不要盲从，一分辛劳一分收获。也正因为自己的努力，我在两年内就完成了毕业论文，而且还发了三篇SCI，更值得高兴的是我们用九十年代的镀膜机发了篇OPTICS EXPRESS。我很感谢导师的指导，也很感谢这些旧仪器给我带来机遇。

很荣幸能认识您，也很乐意与你们合作，相信我们的合作会很愉快的，希望你们能给我一次机会。

很抱歉占用您宝贵的时间，我真诚希望与您合作，谢谢！

此致

敬礼！

                                                    吴小春

                                                        2008.11.28
基 本 资 料
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